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摘要(译)

一种制备有机电致发光面板的方法，所述有机电致发光面板具有通过涂
布步骤和大孔径比形成的有机层，包括：在基板上或上方排列和分布多
个第一电极的第一步骤;形成堆叠体的第二步骤，每个堆叠体由在每个第
一电极的顶面上的多个有机发光层组成;以及通过分别在堆叠体上或上方
形成第二电极来形成有机电致发光元件的第三步骤。在第一步骤中，使
用具有成角度边缘部分的导电体，该成角度边缘部分形成围绕顶面本身
的边缘线。第二步骤包括至少供应具有发光有机材料的液体的步骤，所
述发光有机材料从喷嘴喷射并以精细流动形状供应到顶面上的有机层。
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